Zatgcznik nr 75 do uchwaty nr 385/XL1X/2019 Senatu PW
z dnia 18 wrze$nia 2019 r.

Efekty uczenia si¢ dla studiow drugiego stopnia — profil ogélnoakademicki, na kierunku Mechatronika, prowadzonym na Wydziale Mechatroniki, gdzie:

I Odniesienie — symbol I/l1I” oznacza odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektow uczenia si¢ Polskiej Ramy Kwalifikacji dla profilu ogdlnoakademickiego
(symbol 1) lub odniesienie dla kwalifikacji obejmujacych kompetencje inzynierskie (symbol III), okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektow uczenia si¢ dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2218) i uwzglednia odpowiednio Kod sktadnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, okreslony w uchwale Senatu PW w sprawie przyjecia
przez Politechnike Warszawskq kodu sktadnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyzszego,

[21

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z p6zn. zm.).

,,Odniesienie-symbol” oznacza odniesienie do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, okre$§lonych w zataczniku do Ustawy

Lp, | Symbol efektu uczenia Efekt uczenia si "Odniesienie — I0dniesienie —
P si¢ ¢ symbol /111 symbol
1 2 3 4 5
Wiedza
Ma poglebiong wiedzg w zakresie niektorych dziatdéw matematyki obejmujgca elementy
matematyki dyskretnej i stosowanej niezbednej do:
1. MCHTR_IIST_K_WO01 | a) modelowania i analizy podzespotow i urzadzen mechatronicznych, I.LP7S_WG.o P7U_W
b) modelowania i analizy systeméw mechatronicznych,
C) optymalizacji uktadow.
5 MCHTR 1IST K W02 M? poszerzong i pog%qblonq wiedze w zakresie fizyki wspotczesnej, w szczegodlnosci fizyki | P7S WG.0 P7U W
- == mikro§wiata i fizyki ciala statego. - -
Posiada uporzadkowang wiedz¢ w zakresie systemOw mechatronicznych, z uwzglednieniem I.LP7S_WG.o
3 MCHTR_IIST_K_W03 projektowania, eksploatacji i diagnostyki na kazdym etapie ich cyklu zycia. I1.P7S_WG P7U_W
4. MCHTR_IIST_K_WO04 | Zna i rozumie metodyke projektowania urzadzen mechatronicznych. IH1.P7S_WG P7TU_W
5. MCHTR_IIST_K_WO05 | Posiada uporzadkowang wiedze¢ z zakresu teorii i metod optymalizacji. I.LP7S_WG.o P7U_ W
6. MCHTR IIST K W06 Ma poglebiong i pqdbudowagq teoretycznie wiedze z zakresu modelowania i symulacji | P7S WG.0 P7U W
- == komputerowych uktadéw dynamicznych. - -
7 MCHTR 1IST K W07 Posiada pog}qblonal’ 'w1ed'z¢ w zakresie oceny wynikow, dokumentowania i prezentacji | P7S WG.0 P7U W
- == prowadzonych badan i analiz. - -
8. MCHTR 1IST K W08 Ma’pogh?blon?}, podbudoyvana} teoretycznie wiedze na temat dziatania oraz budowy wybranych I.LP7S_WG.o P7U W
- == typdw systemdw mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych. I1.P7S WG -
9 MCHTR_IIST_K_W09 Ma pogk;bwr.lq WICdZ.Q w zakresllle. Wyb'ranych ’narzqdm informatycznych stosowanych I.LP7S_WG.o P7U W
na etapach projektowania, eksploatacji i badan systemow. H1L.P7S_WG
10. | MCHTR 1IST K W10 Ma wiedze na temat 'ten.dencp I‘OZVYOJ’O\VyCh r’nechatromkl 1 najnowszych osiggnigciach w tym | P7S WG.0 P7U W
- - - obszarze, z uwzglednieniem zagadnien szczegétowych. - -
11. | MCHTR_IIST_K_W11 | Ma rozszerzong wiedzg na temat eksploatacji systemow mechatronicznych. :IIIDIZ’S7_SWV€C? P7TU_W
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12. | MCHTR_IIST_K_W12 | Ma poglebiong i szczegétowa wiedzg w zakresie mikroprocesorowych uktadow sterowania. I.LP7S_WG.o P7U_W
13. | MCHTR_IIST_K_W13 | Zna algorytmy przetwarzania sygnatow i sterowania. I.LP7S_WG.o P7U_W
14. | MCHTR_IIST_K_W14 | Posiada podstawowa wiedzg w zakresie mikrosystemow oraz nanosystemow. 1.LP7S_WG.o P7U_W
15. | MCHTR 1IST K W15 Ma pog'lc;b.lona, Wleflge; w Za}<r.e§1e ochrony.wlasnosm intelektualnej oraz potrafi korzystac | P7S WK P7U W
- - - z zasobow informacji i wlasnosci intelektualnej. - -
M lebi ed Kresi dzania i dzenia dziatalnosei d . I.P7S_WK
16. | MCHTR 1IST K W16 a poglebiong wiedzg w zakresie zarzadzania iprowadzenia dziatalnosci gospodarczej; H1.P7S WK P7U W
- == zna ogoblne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsigbiorczosci. H1.P7S WG -
UmiejetnoSci
1 MCHTR 1IST K UOL Potraﬁ p‘ozyskl\fvac '1nf0'rmaCJe' 4 1’1teratury, baz danych i 1nqyf:h zrddel, potrafi integrowaé I.LP7S_UW.o P7U U
- - - informacje, wycigga¢ z nich wnioski a nastgpnie formutowa¢ opinie. I.P7S_UK -
Potrafi, pracujac indywidualnie lub w zespole, oceni¢ pracochtonno$é zadania i opracowac | P7S UK
2. MCHTR_IIST_K_UO02 | harmonogram jego realizacji; moze pokierowaé pracg zespolu prowadzacego projekt I.P7S_UO P7U_U
lub badania. =
Potrafi przygotowa¢ dokumentacj¢ zadania dotyczgcego systemu mechatronicznego
3 MCHTR IIST K U03 lub J.EQ,O podsystemu - o c'h’ar'akterze prOJekto’vx{ym lub badgwczym, opracowat opis uzyskanych | P7S UK P7U U
-0 == wynikéw oraz przedstawi¢ je za pomoca réznych technik, w tym przygotowaé syntetyczna - -
prezentacj¢ i poprowadzi¢ dyskusje na jej temat.
Postuguje sie jezykiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Jezykowego
4 MCHTR IIST K U04 lgb innym jezykiem mlqdzynarodowym W stopr.nu. wystarczajacym do porozumiewania | P7S UK P7U U
- - = si¢ w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej i wygloszenia - -
prezentacji na temat realizowanego zadania projektowego lub badawczego.
5. MCHTR_IIST_K_UO05 | Zna mozliwosci i kierunki dalszego uczenia si¢ i potrafi realizowaé proces samoksztalcenia I.P7S_UU
6. MCHTR 1IST K U06 Potraﬁ Vzastosowac,_ opracowac i modyﬁkonac modele matematyczne systemow, zjawisk I.LP7S_UW.o P7U U
- - = i procesow - do analizy i projektowania systemoéw mechatronicznych. 1H1.P7S_UW.0 -
7 MCHTR 1IST K UO07 Potrafi - stosujac odpowwdnle narzgdzia symulacyjlne - z.a.planowac i pryzeprowadzw I.LP7S_UW.o P7U U
- - = eksperymenty symulacyjne dotyczace systemu mechatronicznego i jego komponentow. I1.P7S_UW.o -
Potrafi zaplanowac i przeprowadzi¢ badania do$wiadczalne oraz zinterpretowaé ich wyniki 1 P7S UW.0
8. MCHTR_IIST_K_U08 | w odniesieniu do systemu mechatronicznego lub komponentéw mechanicznych, urzadzen Iil P75 UWO P7U_U
wykonawczych, sensoréw i sterownikow. o=
9 MCHTR NIIST K U09 Potrafi §f0rmulowac zadane optymalizacyjne i rozwigza¢ je z zastosowaniem odpowiednich I.P7S_UW.o P7U U
- - - narzedzi. I11.P7S_UW.0 -
10. | MCHTR 1IST K U10 Potrafi efektywnie zastosowac techniki komputerowe w projektowaniu elementow sktadowych I.P7S_UW.o P7U_U
-7 == systemu mechatronicznego. 111.P7S_UW.o0
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11. | MCHTR 1IST K U11 Potrafi Wyquzystac nowoczesne materialty i1 techniki wytwarzania w projektowanych I.LP7S_UW.o P7U U
- - = urzadzeniach i systemach. I1.P7S_UW.o -
12. | MCHTR 1IST K U12 Potrafi zintegrowac .w1.edz¢ siotyczqc.q ukiad(.)w. n.lecl.lamc.znych, elektronicznych i automatyki I.P7S_UW.o P7U U
- - - podczas formutowania i rozwigzywania zadania inzynierskiego. I11.P7S_UW.0 -
13. | MCHTR 1IST K U13 Umle prze.I?r.owadzu:. .anahze; . wymkow . .eksperyme.ntow. ﬁzycznycl} . lub S.ymglacyjnych I.P7S_UW.o P7U U
- - - i przedstawi¢ ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciagajac wlasciwe wnioski. I11.P7S_UW.0 -
14. | MCHTR_IIST_K U114 | Umie zastosowac¢ technike optoelektroniczng w projektowanych systemach i podczas ich badan. :ITLSY_SU\L/JVV\? o P7U_U
15. | MCHTR_IIST_K_U15 | Umie zaprojektowac¢ i uruchomi¢ uktady pomiarowe systemu mechatronicznego. :ITIZ’S7_SU\L/JVV\(/) o P7U_U
16. | MCHTR_IIST_K_U16 | Potrafi sformutowa¢ szczegétowe wymagania dla uktadu sterowania systemu mechatronicznego. :::g;g—ﬂwg P7U_U
Potrafi zaprojektowaé, zestawi¢ i uruchomi¢ stanowisko badawcze do badan wybranych I.P7S_GW.0
17. | MCHTR_IIST_K _U17 wlasciwosci statycznych i dynamicznych podzespotu systemu mechatronicznego. I1.P7S_UW.o P7U_U
18. | MCHTR_IIST_K _U18 | Potrafi zaprojektowaé zaawansowany technicznie podzespo6t systemu mechatronicznego. :IIIDIZ’SY_SU\L/JVV\(/) o P7U_U
19. | MCHTR 1IST K U19 Potrafi - uwzglqdnl_ajqc zadanq_ specyfikacje - zaprojektowaé mikroprocesorowy sterownik I.LP7S_UW.o P7U U
- - = stosowany w systemie mechatronicznym. 1H1.P7S_UW.0 -
Kompetencje spoteczne
1 MCHTR 1IST K KO1 Jest gotow dp podqoszema k9mpeten031 zawodowych, spotecznych i osobistych — w odniesieniu | P7S KK P7U K
- - = do samego siebie i innych 0s6b. - -
2 MCHTR 1IST K K02 Zna i rozumie pOZEVitechnltlszne aspekty fiZlakalnosm inzynierskiej w obszarze mechatroniki, I.LP7S_KR P7U K
- - = w tym jej wplyw na §rodowisko naturalne i rynek pracy. I.P7S_KO -
3 MCHTR 1IST K K03 Jest S\_madomy roli . gbgolwenta Pollt?chnlkl Warg;awsklej i Wyd;lalu Mechatroniki PW I.LP7S_KR P7U K
- - = W sensie popularyzacji wiedzy w zakresie mechatroniki w spoteczenstwie. I.P7S_KO -
4 MCHTR 1IST K K04 Jest gotow do ‘podjf;cia odp(),wiedzialpoéci za pracg wlasng 1 zespohu, ktorego jest cztonkiem I.P7S_KO P7U K
-7 == i zna zasady dziatania w sposob profesjonalny i zgodny z etyka zawodowa. I.LP7S_KR -
5. MCHTR_IIST_K_KO05 | Jest gotéw do funkcjonowania w sposob przedsiebiorczy. I.P7S_KO P7U_K
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